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Мураховський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент; 

Янушевська О. І., к. т. н.; Коперсак В. М.; Мотроненко В. В.; Балашов Д. В.; 

Залевська О. В., к. т. н.; Фіногенов О. Д., к .т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.; 

Шевчук Г. О., студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

АНАЛІЗ КОНТИНГЕНТУ ВСТУПНИКІВ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, 

ЯКІ УСПІШНО ЗАКІНЧИЛИ НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ 
Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1096 від 11.10.2018 року та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 р. за № 1456/32908 *1+ 

конкурсний бал розраховується для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ; (1) 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного 

іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну 

загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого 

за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200 (додаток 5); ОУ – бал за успішне закінчення у рік 

вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 

балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 

встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01 [1]. Коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 

визначені окремим додатком [2] до Правил прийому до Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [3]. 

Крім того, відповідно до Умов прийому *1+, учасникам Всеукраїнської олімпіади 

закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку 

конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за 

предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до 

Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884. 

Аналіз формули (1) розрахунку конкурсного балу для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти показує, що внаслідок зменшення конкурсного балу за рахунок 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18#n543
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коефіцієнту К5=0,05 за підготовчі курси, який було встановлено Правилами прийому для всіх 

спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, що входили до Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка, крім спеціальності 163 Біомедична інженерія, університет не 

отримав додатково близько 160 місць рекомендації за державним замовленням (табл.1). З 

одного боку, додаткові бали є бонусом для слухачів підготовчих курсів, а з іншого – 

зменшують конкурсний бал всім іншим вступникам. Особливо це стосується спеціальностей 

15, 16, 17 та 18 галузей знань. В більшості ЗВО цей коефіцієнт дорівнює нуль. Таким чином, 

вступники на ту саму спеціальність, але в інший ЗВО, будуть мати перевагу до десяти балів в 

широкому рейтинговому списку при рекомендації по Україні в цілому. 

Таблиця 1. Результати надання рекомендацій за спеціальностями по 

факультетах/інститутах, які не набрали максимального обсягу державного замовлення 

Факультет/ 

інститут 
Спеціальність 

Можливі 

додаткові 

рекомендацій 

Примітка 

ВПІ 186 Видавництво та поліграфія 21 максимум 

ІФФ 136 Металургія 4  

ІХФ 

 

101 Екологія 4  

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

6 максимум 

161 Хімічні технології та інженерія 7  

ІЕЕ 101 Екологія 7  

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

4  

144 Теплоенергетика 1  

ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка 20  

ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

7  

РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка 9  

ТЕФ 143 Атомна енергетика 1 максимум 

144 Теплоенергетика 3  

ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

2  

ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія 20 максимум 

ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка 8  

171 Електроніка 12  

172 Телекомунікації та радіотехніка 5  

ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

8  

161 Хімічні технології та інженерія 11 максимум 

    

Всього  160  
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Ситуація, що склалась в цьому контексті зі спеціальністю 163 Біомедична інженерія під 

час вступної кампанії 2019 року наочно показує, що коефіцієнт К5 суттєво впливає на 

розподіл бюджетних рекомендацій під час широкого конкурсу. Впродовж двох попередніх 

років на цю спеціальність також був встановлений К5=0,05, що не дозволяло отримати 

максимальну рекомендацію при застосуванні алгоритму адресного розміщення державного 

замовлення. В 2019 році був встановлений К5=0 для цієї спеціальності, і спеціальність 163 

Біомедична інженерія отримала максимальну рекомендацію при розподілі бюджетних місць 

за широким конкурсом. 

Відповідно до Умов прийому, якщо на конкурсну пропозицію було надано 

рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, в 

наступному році заклад вищої освіти має можливість збільшити максимальний обсяг 

державного замовлення. Таким чином, немаксимальна рекомендація з одного боку 

зменшує кількість бюджетних місць в поточному році, а з іншого не дає можливості 

збільшити державне замовлення в наступному. В останньому стовпчику таблиці 1 зазначено, 

на які конкурсні пропозиції була можливість отримати рекомендації до зарахування в 

повному обсязі, та, відповідно, корегувати максимальні обсяги державного замовлення в 

наступному році в сторону збільшення. Якщо за спеціальностями 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології на інженерно-хімічному факультеті, 186 Видавництво та 

поліграфія у Видавничо-поліграфічному інституті та 143 Атомна енергетика на 

теплоенергетичному факультеті максимальні обсяги державного замовлення складали 50-70 

місць, то для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія на хіміко-технологічному 

факультеті максимальний обсяг складав 194 місця, отже, в 2020 році його можна було б 

збільшити до 204. 

Для зменшення негативного впливу коефіцієнту К5 можна запропонувати встановити 

його для спеціальностей галузей знань 10, 11, 16, 17, 18 рівним нулю, а для спеціальностей 

галузей знань 12, 13, 14, 15 рівним 0,01. Компенсувати додаткові бали випускникам 

підготовчих курсів можна проведенням олімпіади закладу освіти для всіх випускників 

системи довузівської підготовки. За рахунок олімпіади існує можливість підвищити бал 

предмету у сертифікаті ЗНО без зменшення загального конкурсного балу іншим вступникам. 

Загалом в 2019 році до КПІ ім. Ігоря Сікорського було зараховано 585 випускників 

системи довузівської підготовки із 865 осіб, що отримали сертифікати за успішне закінчення 

підготовчих курсів, тобто майже 68%. Розподіл кількості випускників системи довузівської 

підготовки, які були зараховані до КПІ ім. Ігоря Сікорського по факультетах/інститутах 

представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Кількість зарахованих випускників СДП по факультетах/інститутах в 2019 році 

Представлені результати свідчать про те, що проти попереднього року, загальна 

кількість зарахованих випускників СДП зменшилась майже вдвічі (в 2018 році було 

зараховано 1062 слухачі підготовчих курсів). В розрізі спеціальностей на 

факультетах/інститутах, на які було зараховано випускників СДП дані представлені в табл.2. 

Таблиця 2. Розподіл зарахованих випускників СДП за спеціальностями на факультетах 

Факультет/ 

інститут 
Спеціальність Кількість, осіб Частка, % 

ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 5 10,9 

173 Авіоніка 4 12,9 

ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

8 11,8 

184 Гірництво 1 7,0 

ІПСА 122 Комп'ютерні науки 22 12,8 

124 Системний аналіз 68 46,9 

ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка 17 15,9 

ІФФ 132 Матеріалознавство 6 12,5 

136 Металургія 2 11,1 

ІХФ 101 Екологія 2 16,7 

131 Прикладна механіка 10 83,3 

133 Галузеве машинобудування 39 46,4 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

24 42,1 

161 Хімічні технології та інженерія 6 30,0 

ВПІ 133 Галузеве машинобудування 1 7,7 

 186 Видавництво та поліграфія 1 2,6 
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ЗФ 131 Прикладна механіка 4 13,8 

ММІ 131 Прикладна механіка 28 13,0 

ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

14 11,3 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

6 16,2 

РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка 14 15,7 

ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення 7 8,8 

122 Комп'ютерні науки 10 7,7 

142 Енергетичне машинобудування 3 50,0 

143 Атомна енергетика 2 4,9 

144 Теплоенергетика 3 8,8 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

23 37,7 

ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення 24 8,4 

123 Комп’ютерна інженерія 18 9,7 

126 Інформаційні системи та технології 35 12,0 

ФБМІ 122 Комп'ютерні науки 8 10,1 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

1 12,5 

163 Біомедична інженерія 3 4,6 

227 Фізична терапія, ерготерапія 1 3,3 

ФБТ 133 Галузеве машинобудування 4 26,7 

162 Біотехнології та біоінженерія 13 13,7 

ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

24 14,8 

ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка 11 14,3 

171 Електроніка 20 22,7 

172 Телекомунікації та радіотехніка 5 12,5 

ФМФ 104 Фізика та астрономія 2 9,1 

111 Математика 7 12,7 

ФПМ 113 Прикладна математика 6 6,3 

121 Інженерія програмного забезпечення 9 11,4 

123 Комп’ютерна інженерія 14 13,3 

ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали 4 9,8 

113 Прикладна математика 4 5,3 

125 Кібербезпека 16 9,5 

ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія 21 11,2 

З аналізу даних таблиці 2 лише на трьох факультетах – ІПСА, ІХФ, ТЕФ – є значна частка 

(до 50 %) вступників, що закінчили підготовчі курси КПІ ім. Ігоря Сікорського. Лідером в 

цьому сенсі є інженерно-хімічний факультет, на якому контингент студентів першого курсу на 
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43 % складається з слухачів системи довузівської підготовки. В середньому по університету 

частка випускників СДП складає 12 %, що є досить малою величиною.  

Необхідно зазначити, що проведений аналіз в жодному разі не ставить під сумнів 

необхідність та важливість переваг, які надає система довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. На підготовчих курсах слухачі не тільки підвищують рівень знань предметів для 

складання на ЗНО, а й отримують додаткові компетентності, які допоможуть їм в навчанні на 

перших курсах університету.  
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